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摘要(译)

本发明提供一种具有更高可靠性的新型显示装置及其制造方法，该显示
装置具有阻挡水分和氧气的结构，该结构使显示装置的特性劣化，不会
穿透密封区域。根据本发明，显示装置及其制造方法包括：显示部分，
其通过使用有机发光材料在一对基板之间对准发光元件而形成，其中显
示部分形成在一对基板上。形成在任何一个基板上的绝缘层，该对基板
通过在绝缘层上形成的密封材料彼此接合，同时围绕显示部分的周边，
至少一层绝缘层由有机层制成树脂材料，周边具有第一区域和第二区
域，第一区域中的绝缘层具有覆盖有保护膜的开口，密封材料形成为与
开口和保护膜接触，外边缘部分第二区域中的绝缘层覆盖有保护膜或密
封材料。
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